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摘要(译)

一种液晶显示装置，包括一对隔开和相对的基板，形成在一个基板上的
电极和第一取向层，形成在另一个基板上的电极和第二取向层，以及填
充在该对基板之间的液晶。第一对准层在一个像素内限定两个不同对准
方向的区域，第一对准层的两个区域由第一边界分开，其中第一对准层
的两个不同对准方向大致平行于第一边界但是，在相反的方向上延伸，
并且处理第一取向层的每个区域，以通过紫外线的照射实现与预倾角的
对准。第二取向层在一个像素内限定两个不同取向方向的区域，第二取
向层的两个区域由第二边界隔开，其中第二取向层的两个不同取向方向
大致平行于第二取向层边界，但是在相反的方向上延伸，并且处理第二
取向层的每个区域，以通过紫外线的照射实现与预倾角的对准。第一边
界与所述第二边界交叉。
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